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(54) VAKUUMPUMPSYSTEM MIT ELEKTRISCH BETRIEBENER KÜHLEINRICHTUNG

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft ein Pumpsys-
temmit einer Turbomolekularvakuumpumpe, die einGe-
häuse mit zumindest einem Pumpeneinlass und einem
Pumpenauslass, einen ersten von einer Rotorwelle an-
getriebenen Pumpmechanismus mit zumindest einer
turbomolekularenPumpstufe in demGehäuse und einen
stromabwärts des ersten Pumpmechanismus befindli-
chen zweiten von der Rotorwelle angetriebenen Pump-
mechanismus in demGehäuse umfasst, der nach einem
anderen Pumpprinzip wie der erste Pumpmechanismus
arbeitet. Der erste und der zweite Pumpmechanismus

sind zur gemeinsamen Förderung eines Prozessgases
von dem Pumpeneinlass zu dem Pumpenauslass ent-
lang der Rotorwelle angeordnet und in axialer Richtung
zwischendemzumindest einenPumpeneinlassunddem
Pumpenauslass gelegen. Das Pumpsystem umfasst zur
Kühlung des Gehäuses ferner zumindest eine elektrisch
betriebene Kühleinrichtung, die sich in axialer Richtung
bezüglich des zweiten Pumpmechanismus auf der dem
ersten Pumpmechanismus zugewandten Seite des
zweiten Pumpmechanismus befindet.
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